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Kallelse till varmote

Hirmed kallas till vArméte i Datorforeningen STACKEN. Motet kommer att héllas
torsdagen 1991-02-07, med borjan k1 19, i sal E7 pA Kungliga Tekniska Hogskolan.

Forslag till dagordning:
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Motets 6ppnande.

Friga om kallelse skett i behorig ordning.

Val av motesordforande.

Val av motessekreterare.

Val av justeringsmén.

Faststillande av dagordning.

Tillkdnnagivande av uppgjord rostlangd.

Val av styrelse for 1991. Bordlagd frdn hostmotet.

Val av firmatecknare for 1991. Bordlagd frin hostmétet.
Ev. val av valberedning for 1991.

. Forvaltningsberittelse frén 1990 ars styrelse.

Faststillande av balansrikning for 1990.

. Revisorernas berittelse angéende 1990.
. Ansvarsfrihet for 1990 ars styrelse.
. Ovriga frigor.

Motets avslutande.

For styrelsen, Hans Nordstrom
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Ny teknik for tétare
packade minneschips

av.Jan Lien

chips. De amerikanska foretagen for-
soker ta tillbaka ledningen. Mélet &r
att packa in fler kretsar pd ett chip.
Det skall ske genom att anvéinda ront-
genstrélar istillet for som nu ljus, ef-
tersom man di kan etsa tunnare lin-
jer. Med tunnare linjer kan man packa
in fler transistorer och ddrmed lagra
fler bitar. Man kommer att kunna fram-
stiilla 256-megabitschips, istdllet for de
4-megabits som #r vanliga idag och 64-
megabits som finns som prototyp hos
Hitachi.

Den teknik som skall ge tunnare
linjer kallas rontgenlitografi. Man kan
med ldtthet producera kretsar med
0,1 um (mikrometer, dvs tusendels
millimeter) tjocka linjer, jamfort med
dagens ljus-teknik som ger linjebredder
pa 1 um. Det dr IBM som leder utveck-
lingen av tekniken, 4ven om japanerna
satsar storre summor dn amerikanerna
pé forskning.

Nir man tillverkar minneschips, 13-
ter man ljus passera en mask med det
monster som kretsarna skall ha, unge-
far som ett fotografiskt negativ. P4 ki-

selbiten som senare blir ett minneschips
finns en ljuskinslig beldggning. Man
tvittar direfter bort (“framkallar) de
delar som inte blivit belysta och som
ddrmed inte skall vara ledningar. Den
minsta mdojliga bredden pd de linjer
man etsar bestdms av viglidngden hos
den strdlning man anvénder. Med van-
ligt ljus kan man praktiskt framstilla
linjebredder pd ungefir 0,5 um. Den te-
oretiska grinsen ligger vid 0,3 um med
ultraviolett Ijus. 4-megabits DRAM har
linjer pd omkring 0,8 um och de &r de
mest avancerade som finns p& markna-
den idag. Med ultraviolett ljus kan man
komma ner i 0,35 um, vilket kan ge 64-
megabitschips, som Hitachi har fram-
stdllt i prototyp. Genom att anviinda
en strdlning med kortare vaglingd kan
man etsa tunnare linjer och dérmed
packa in flera kretsar p& samma yta el-
ler krympa kretsen. En mdgjlighet att
producera tunnare linjer 4r att anvinda
rontgenstrdlar och man far dven skar-
pare linjer eftersom strdlarna dr béttre
fokuserade.

Det finns flera olika metoder for
att producera kortvlgig strilning, som
skulle kunna ge de eftersokta tunnare
linjerna. Den metod som de ameri-
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kanska forskarna anser vara mest lo-
vande 4r rontgenstrilar producerade i
en synkrotron. Tidigare har synkrotro-
ner varit stora apparater, éver 30 m
i diameter, men nu kan man genom
att anvénda supraledande magneter till-
verka kompakta synkrotroner som inte
dr stérre dn 2 X 4 m. For att kunna
anvinda rontgenstrdlarna for att till-
verka chips far strilningen inte vara for
stark, eftersom den di skulle gi rakt
genom chipset. Diarfor miste man an-
vinda rontgenstrdlar producerade med
en synkrotron.

Ett alternativ #r att anvinda en
elektronstrile. Med den metoden kan
man litt och bekvamt skriva direkt pa
kiselplattan utan mask och f& exakta
monster. Nackdelen dr att metoden dr
mycket ldngsam, eftersom man maéste
rita varje detalj pa chipset. Dérfor kan
man inte f8 nigon hog produktionska-
pacitet. Ett annat alternativ &r att an-
vinda en rontgenlaser. En rontgenla-
ser dr billigare &n en synkrotron, men
kan inte ge samma hdga produktionska-
pacitet som en synkrotron. Det skulle
dock kunna vara en ldmplig metod for
korta serier.

I USA dr det IBM som driver
utvecklingen av mindre synkrotroner.
IBM har bestillt en synkrotron frn Ox-
ford Instruments i England och de hop-
pas att den skall komma i drift un-
der &ret. Synkrotronen &r avsedd att an-
viindas i produktionen. IBM har berék-
nat att en enda synkrotron skulle ge
en produktionskapacitet av nistan sex
ginger s& mycket minneschips som an-
viindes i hela viirlden under forra iret.

Man har redan tillverkat experiment-
chips med 0,5 um linjebredd, och gjort
praktiska forsok ner till 0,25 ym lin-
jebredd. Aven pd Brookhaven Natio-
nal Laboratory forskar fysikerna i hur
synkrotroner skulle kunna anvéndas for
att tillverka minneschips. De arbetar pé
en apparat som dr mindre 4n IBM:s
och som under 1992 eller 1993 skall f&
supraledande magneter.

De véaglingder som bdde IBM och
Brookhaven National Laboratory inrik-
tar sig pd dr 0,001 um. Problemen med
den nya tekniken #r flera, bland annat
att rontgenstrilar inte kan bdjas med
vanliga linser. Man arbetar pd att ut-
veckla reflekterande “’rontgenoptik” for
att kunna kollimera rontgenstrlarna s
att de blir parallella. Ett av de storsta
problem é&r att tillverka masker med
sd tunna linjer som krédvs for produk-
tionen. Nér man anvénder vanligt ljus
kan man anvinda en mask i storre for-
mat och forminska bilden som ham-
nar pd kiselskivan. Rontgenstralar kan
inte fokuseras och dédrfor méste man
ha en mask i naturlig storlek. Fors-
kare pd AT&T Bell Labs forsoker foku-
sera rontgenstrilar med speciella speg-
lar -och masker. De har lyckats for-
minska en mask 20 glnger och ddrmed
nd 0,05 um linjebredd. Problemet med
att tillverka masker som héller for ront-
genstrdlningen &r redan till storsta de-
len 10sta.
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